DISPOSICAO CONSTRUTIVA INTRODUZIDA EM REATOR
PARA CULTIVO FUNGICO EM CONDICOES SEMI-SOLIDA
DO TIPO ROTATIVO EM CHUVEIRO.
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Descricao e Aplicagao:
A presente patente de Invencdo refere-se a um equipamento para cultivo fungico
semi-sélida tipo "reator rotativo em chuveiro" (RRC), destinado ao cultivo

laboratorial, piloto e/ou industrial de microorganismos em meio semi-sélido
(CSS), onde sua concepgdo técnica permite aumentos progressivos de escala.
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